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(54) Zapojeni snimale polohy

'

ReSeni se tjkd zapojeni snimade po-
lohy pouZivaného pro déleni materidlu,
zejména na terlych vélcovacich tratich.
Mezi fotoelektrickym snimadem a optikou
Je za sebou uloZena vldknovd optika, ro=-
tadni clona s otvory vytvorenymi po svém
obvodu a clona, piicdemz vystup fotoelek-
trického snimale je spojen s prvanim vstu-
pem bloku ¥izeni pracovniho bodu, jeho%
vystup je pies selektivni zesilovad pii-
pojen na prvni vstup &islicového detek-
toru, ktery je prvnim vystupem p¥ipojen
na prvni vstup vystupniho bloku, jehoZ
prvni vystup je pres blok testovdni fun-
kce pPFipojen na druhy vstup bloku ¥izeni
pracovniho bodu, zatimco druhy vystup &i-
slicového detektoru je p¥ipojen na pri- .
jimad ‘detektoru, ktery je umistén na
opadné strané rotadni clony proti vysi-
ladi detektoru, jehoZ vystup je spojen
s_druhym vstupem &islicového detektoru,
pFidemz vysilaé testovdni funkce umisté-
By mezi optikou a clonou je p¥ipojen na
druhy vstup bloku testovéni funkce.
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Vyndlez se tykd zapojeni snimale polohy poufivaného pro déleni
materidlu, zejména na teplych vdlcovacich tratich.

V soudasné dob& jsou znidmé fotoreld, kde svételny paprsek je
snimdn pfes objektiv & ochranné sklicko fototranzistorem. Komparad-
ni Groven prahové citlivosti zesilovade je moZno nastavit z pievod=-
niku a vistupni Elen tvo¥i tranzistor s ofevienym kolektorem. Tento
signdl je zpracovédn v prevodniku na kontaktni vystup a frekvencni
vystup s galvanickym odd&lenim. Chlazeni fotorelé je provedeno vzdu-
chem, ktery soucasné ochlazuje optiku. Vyhodou tohoto fotorelé je
znadnd rychlost spindni. Nevyhodou je velkd s}oZitost vyroby a nut=
nost Sastého sePizovdni citlivosti fotorelé. Jind snimaci hlava je
provedena s fotonkou, zapojenou jako hiradlovd dioda. Napéti diody je
zesileno v operadnim zesilovaéi a tvarovano vystupnim zesilovadem.
Pou¥iti snimaci hlavy je omezeno pro teploty materidlu cca od 850 °C
a pro sledovdni materidlu s protlsvetlem. Zorny thel je mensi neZ
12°, Dal¥{ typ snimeci hlavy vyuZivd jako snimaciho prvku germanio-
vou fotonku, kterd je urdena pro oblast infrazdreni. Teplota sledo-
vaného materidlu miZe poklesnout az na 400 °C, nedochdzi zde k ru- -
Seni od osvétlovacich téles, zorny dhel je menSi neZ 50 apod. Rize-
ni citlivosti je moZno provést rovnéi z prevodniku ¥izenim prahové-
ho napéti kompardtoru. Vystup snimaci hlavy je tvoren tranzistorem
8 otevrenym kolektorem. Jinym typem je hutni fotorelé, které je moZ-
no chladit vzduchem, nebo vodou. Vnit¥ni elektronika je zde prove=-
dena pro fotodiodu a podstatnéjsi rozdily jsou jen v oblasti chlazeni.

VSechna zde uvedend fotorelé pracuji tak, Ze se piepnou v oka-
m¥iku, kdy Groven infraderveného zd¥eni dopadajici na fotonku pie=-
stoupf nastaveny prdh citlivosti. ProtoZe vSak troven zé¥eni klesd
gse zvétSovdnim vzddlenosti a zmenSovanim teploty materidlu, konvené-
ni detektory horkého kovu reaguji pri zméné velikosti materidlu a
jeho zméné teploty v riznych mistech zorného pole detektoru.
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Vyde uvedené nedostatky odstranuje zapojeni snimede polohy

podle vyndlezu. Mezi fotoelektrickym snimalem a optikou je postupné
uloZena vldknovd optika, rotadni clona s otvory vytvorenymi po obvo-
du a clona. Vystup fotoelektrického snimale je spojen s prvaim vstu-
pem bloku ¥izeni pracovniho bodu, jeho? vystup je pfes selektivni
zesilovad pripojen na prvai vatup ¢islicového detektoru, ktery je
p¥ipojen ne prvni vstup vystupniho bloku, jehoZ prvai vystup je pres
blok testovdni funkce pFipojen na druhy vstup bloku ¥izeni pracovni-
ho bodu. Druhy vystup 8islicového detektoru je pripojen na prijimad
detektoru, ktery je umistén na opadné strané rotadni clony proti vy=-
siladi detektoru, jehoZ vystup je spojen s druhym vstupem &islico=-
vého detektoru. Vysilad testovdni funkce umistény mezi optikou a clo-
nou je pripojen na druh§ vstup bloku testovdni funkce.

Vyhodou navrieného FeSeni podle vyndlezu je zajiSténi spindni
snimaéd v presné definovaném okamZziku. Tato vlastnost se v praktic-
kém pou¥iti, nap¥. pFi d¥leni materiilu na teplych vélcovacich tra-
tich, kde je sledovdn zaldtek a konec vyvalki, &im¥ se zajidfuje
p¥esnéjsi rekalkulace, projevi usporou meteridlu a energie.

Zapojeni snimede polohy je znd20ornéno ne priloZeném vykresu.

Snimad poloh& je tvoXen optikou'l, kterd infrafervené zdreni
usmdrnuje pres clonu 2, rotadni clonu 3, otéd8enou motorem 4, na
vldknovou bptiku 5, kterd transformuje obdélnikové zorné pole na
citlivou plochu fotoelektrického snimale 6. Ten je svim vystupem
spojen s prvanim vstupem bloku 21 Pizeni pracovaiho bodu, ktery je
svym vystupem spojen se vstupem selektivniho zesilovale 22, Jeho
vystup je pfipojen na prvni vstup Cislicového detektoru 25, ktery
je prvnim vystupem p¥ipojen na vstup vystupniho bloku 30. Mezi vy~
stupnim blokem 30 & blokem 21 ¥izeni pracovaniho bodu je zapojen
blok 20 testovdni funkce., P¥ijimad 7 a vysilad 8 detektoru je pifi-
pojen k &islicovému detektoru 25, Vysilaé¢ 18 testovdni funkce je
pfipojen na druhy vstup bloku 20 testovdni funkce.

Optika 1 je tvorena soustavou Colek a slouii k promitnuti ob-
razu snimeného predmétu do roviny vldknové optiky 5. Clona 2 je
tvotena Stdrbinou & slouii k vymezeni zorného pole a vytvoreni os-
trého obrazu., Zorné pole je ve sméru pohybujiciho se materidlu
dvacetkriat mendi, ne? ve smdru na néj kolmém. Rotadni clona 3 je
tvo¥ene perforovenym kotoufem s kulatymi otvory pro synchronizaci
¢i{glicového detektoru 25 a obdélnikovymi otvory pro snimdni pied-
métu, slouZi pro vytvoreni sti¥idavého signdlu ve fotoelektrickém
snimadi 6. Motor 4 rotadni clony slouZi k rotaci clony 3 synchron-
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nimi ot4Skemi. Vldknovd optika 5 sloufi k transformaci obdélnikové-
ho zorného pole na tvar citlivé plochy fotoelektrického snimade 6.
Fotoelektricky snimad 6 je tvo¥en fotocitlivym prvkem a slouZi k
transformaci infraerveného zd¥eni na elektricky signdl. Vysilad 7
detektoru je tvoPen elektroluminiscenéni diodou a je spolu s pPiji-
madem 8 detektoru, ktery je tvoien fototranzistorem urlen k synchro-
nizaci ¢islicového detektoru 25. Blok 20 testovdni funkce je tvoren
soustavou elektrickych obvodl, které zajistuji na signdl zvendi ak-
tivaci snimade tak, aby na vystupu bylo moZno zkontrolovat jeho
spravnou funkei. Vysilaé 18 testovdni funkce je tvo¥en elektrolumi-
niscendni diodou, jeji aktivace imituje p¥itomnost horkého materid=-
lu v zorném poli snimae. Blok 21 ¥izeni pracovniho bodu zajid¥uje
optimdlni nastaveni precovniho bodu fotoelektrického snimade 6 za
riznych svételnych podminek & p¥i riznych teplotnich podminkdch. Se=-
lektivni zesilovad 22 zajisfuje zesilen{ uZitedného signdlu na po-
t¥ebnou droven. §islicovy detektor 25 je tvo¥en soustavou &islico-
vych logickyeh obvodd, zajistuje detekci st¥idavého signdlu s kons-
tantnim zpoZdénim, které je rovno Sasovému intervalu svou period.
Je necitlivy na rusSivé signdly. Vystupni blok 30 je tvoPfen sousta=-
vou elektrickych obvodi v3etnd dvou relé. Zajidtuje vystup uiited-
ného signdlu a p¥ijem signdlu pro testovédni.

Snimad polohy je svym zornym obdélnikovym polem zemé¥en do ro-
viny, kde m4 byt identifikovdn teply materidl o teplotd vySSi ne?
450 °C., Infradervené zdFeni dopadd pres optiku 1, clonu 2 a rotedni
clonu 3, kterd se otadi synchronni rychlosti, na vldknovou opti-

" ku 5, kterd transformuje obdélnikové zorné pole citlivé plode foto-
elektrického snimade 6. Dopadem zd¥eni na fotoelektricky snimad 6
dojde ke zméné jeho vnit¥niho odporu, ktery se projevi na jeho vy=-
stupu, odkud je veden na prvni vstup bloku 21 #izeni pracovaiho bo-
du, ktery jednak piizptisobi velmi vysoky vstupni odpor na velikost
vhodnou pro pripojeni zesilovale a jednak zajisti optimalizaci na-
staveni pracovniho bodu za vEech svételnych a tepelnych podminek, ve
kterych m4 pracovat. Zm&ns signdlu se projevi na vystupu, ktery je
spojen se vstupem selektivaiho zesilovale 22, na jehoZ vystupu je
zesileny omezeny signdl. Frekvence tohoto signdlu je ddna poltem -
preruseni zareni rotaéni clonou 3 & je volena tak, aby byla zejiS-
téna spolehliva funkce snimale minimdlné do vdlcovaci rychlosti

10 m/sec, signdl je ddle priveden na prvni vstup &islicového detek-
toru 25, ktery transformuje st¥idavy signdl ne signdl dvouhodnotovy:
s  kontaktnim zpozdénim, které je ddno Sasem potPebnym ke dvidma pie-
rusenim dopadéjiciho zd¥eni rotedni clonou 3, pridem? je signdl
zpracovdn jako sekvence postupujicich pulsi. Synchronizace je za-
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jiéténé pomoci p¥ijimae 8 detektoru a vysilade ] detektoru. Tim je
zarudena odolnost Sislicového detektoru 25 proti poruchdm a proti
krdtkym svételnym zébleskim. Dvouhodnotovy vystup &islicového detek-
toru 25 je na jeho prvnim vystupu, ktery je spojen s prvaim vstupem
vystupniho bloku 30, na jehoZ druhém vystupu jsou vystupni dvouhod=-
notové signdly ve form& volnych kontakti relé, frekvendniho vystu-
pu & vystupu impulsiniho. Aktivaci jeho druhého vstupu, oboje ples je=-
ho druhy vystup k aktivaci bloku 20 testovdni funkce, kterj zplisobi
jednak svym druhym vystupem pres vstup vysilade 18 testovdni funkce,
jednek svym prvaim vystupem vhodné nastaveni{ pracovniho bodu pres
druhy vstup bloku 21 Fizeni pracovniho bodu.

PREDMETT VYNLLEZU

. Zapojeni snima¥e polohy & optikou umist&nou pred fotoelektrickym

snimalem, vyzna¥ujicl se tim, Ze mezi fotoelektrickym snimsem 6
a optikou (1) Jje za sebou uloZena vldknovd optika (5), rotaéni clo-
na (3) s otvory vytvorenymi po svém obvodu a clona (2), prilemZ vy-
stup fotoelektrického snimade (6) je spojen s prvnim vstupem bloku
(21) Yizeni pracovaiho bodu, jehoZ vystup je pies selektivni zesilo-
vad (22) pripojen na prvai vstup &islicového detektoru (25), ktery
Je svym prvnim vystupem p¥ipojen na prvani vstup vystupniho bloku (30),
JjehoZ prvniAvjstup je pies blok (20) testovdni funkce piipojen na
druhy vstup bloku (21) ¥izeni pracovniho bodu, zatimco druhy vfstup
8islicového detektoru (25) je pF¥ipojen na p¥ijimaé (7) detektoru,
kterjnje umistén na opadné strand rotadni clony (3) proti vysila-
&i (8) detektoru, jehoZ vystup je spojen s druhfm vstupem &islico-

- vého detektoru (25), pfidemi vysilal (18) testovdni funkce umistény
mezi.optikou (1) a clonou (2) je piipojen na druhy vstup bloku (20)
testovidni funkce.

1 vykres
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